
ラッピング Lapping 
   ポリッシング Polishing マシーンの紹介 

































冷却加温循環チラー 



研磨剤、治具、キャリア、砥粒ポンプ 



修正リング、プレート、フラットネスゲージ 



   SPECIFICATION 

装置寸法・・・W７００×D１１００×H２２００ （ｍｍ） 

プレートサイズ・・・OD φ１９０ｍｍ×ID φ９０ｍｍ 

キャリヤ軽・・・・・・PCD ５０ｍｍ 

最大加工物径・・・φ４５ｍｍ 

キャリヤ仕入れ数・・・5枚 

下定盤回転数・・・０～６０ｒｐｍ 

下定盤モータ・・・ギヤードモータ ０．７５ｋｗ 

           インバーター制御 

減圧機構・・・3段階リニア減圧機構 

インターナルギヤモータ・・・ギヤードモータ ０．４ｋ
ｗ        インバーター制御 

制御方式・・・シーケンサ制御 

操作パネル・・液晶タッチパネル 

その他・・・サンギヤ昇降機構 

      上定盤シリンダー昇降機構 

両面ラッピング3LB-2M 



４５０-FODAｂ 
   SPECIFICATION 

装置寸法・・・W１０００×D１９５０×H２２９０ （ｍｍ） 

プレートサイズ・・・φ４５０ｍｍ SUS製 

プレート回転数・・・0～４００ｒｐｍ 

メインモータ・・・ACサーボ ２ｋｗ 

          サーボコントローラ制御 

加工ヘッド・・・1軸 エアバック加圧方式 

         シリンダー昇降機構 

加工ヘッド径・・・φ２１０ｍｍ 

加工ヘッド回転数・・・0～２００ｒｐｍ 

ワーク取り付け方法・・・バキュームクランプ 

制御方式・・・シーケンサ制御 

操作パネル・・液晶タッチパネル 

その他・・・オシレーション機構 

       フェ-シング機構 NC制御 

       ブラシ軸×１ 
    



４５０-ODBAｂ 
   SPECIFICATION 

装置寸法・・・W１２８０×D１１４０×H２１７６ 

プレートサイズ・・・φ４５０ｍｍ アルミナセラミクス製 

プレート回転数・・・１0～１００ｒｐｍ 

メインモータ・・・ ギヤードモータ ２．２ｋｗ  

           インバータ制御 

加工ヘッド・・・２軸 エアバック加圧方式 

         シリンダー昇降機構 

加工ヘッド径・・・φ１５０ｍｍ 

加工ヘッド回転数・・・１0～100ｒｐｍ 

ワーク取り付け方法・・・バキュームクランプ 

制御方式・・・シーケンサ制御 

操作パネル・・液晶タッチパネル 

その他・・・オシレーション機構 

       ブラシ軸×１ 

       耐薬液腐蝕対応 
        

 



NSP６００-AT 
  SPECIFICATION 

全自動研磨機  

カセット     カセット 

ドライIN  →  ウエットOUT 

装置寸法・・・W２２３０×D１５３０×H１８７０ （ｍｍ） 

プレートサイズ・・・φ６００ｍｍ SUS製 

プレート回転数・・・１～１２５ｒｐｍ 

メインモータ・・・ ACサーボ ３ｋｗ  

           サーボコントローラ制御 

加工ヘッド・・・１軸 エアバック加圧方式  

         シリンダー昇降機構 

加工ヘッド径・・・φ１００～φ１５０ｍｍ 

加工ヘッド回転数・・・１～２５０ｒｐｍ 

ワーク取り付け方法・・・バキュームクランプ 

制御方式・・・シーケンサ制御 

操作パネル・・液晶タッチパネル 

その他・・・オシレーション機構 

       エアバックブラシ軸×１ 

       耐薬液腐蝕対応 

       ロボット仕様 

 



NKP４５０-OAH 
   SPECIFICATION 

装置寸法・・・・・W１４２５×D１１５０×H２０６５ （ｍｍ） 

プレートサイズ・ φ４５０ｍｍ アルミナセラミクス製 

砥石回転数・・・・0～20００ｒｐｍ 

メインモータ・・・ サーボモータ 三相 ２００V ３ｋｗ  

加工ヘッド・・・・ １軸 エアバック加圧方式 

          ボールねじサーボモーター昇降機構 

加工ヘッド加圧・エアーバック加圧 MAX５００Kg 

加工ヘッド径・・・φ１５０ｍｍ 

加工ヘッド回転数・・・0～1000ｒｐｍ 

ワーク取り付け方法・・・バキュームクランプ 

制御方式・・・シーケンサ制御 

操作パネル・・液晶タッチパネル 

その他・・・オシレーション機構 

ケミカル対策・・・ 耐薬液腐蝕対応･エアーパージ 

クリーン対応・・・HPフィルター循環システム 

  



SPECIFICATION 

装置寸法・・・W１１００×D１３５０×H２１３０ 

プレートサイズ・・・φ６１０ｍｍ アルミナセラミクス
製 

プレート回転数・・・１０～１００ｒｐｍ 

メインモータ・・・ ギヤードモータ ３．７ｋｗ  

           インバータ制御 

加工ヘッド・・・２軸 シリンダー加圧方式 

         シリンダー昇降機構 

加工ヘッド径・・・φ１７５ｍｍ 

加工ヘッド回転数・・・１～100ｒｐｍ 

ワーク取り付け方法・・・メカクランプ 

制御方式・・・シーケンサ制御 

操作パネル・・液晶タッチパネル 

その他・・・オシレーション機構 

       耐薬液腐蝕対応 
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１４００-Dab-1/1 
SPECIFICATION 

装置寸法・・・W２０５０×D１９５０×H２８３０ （ｍｍ） 

プレートサイズ・・・φ１４００ｍｍ SUS製 

プレート回転数・・・１０～１００ｒｐｍ 

メインモータ・・・ ギヤードモータ １５ｋｗ  

           インバータ制御 

加工ヘッド・・・２軸 エアバック加圧方式 

         LMガイド・ボールネジ昇降機構 

加工ヘッド径・・・φ４７５ｍｍ セラミクス製 

加工ヘッド回転数・・・０～７５ｒｐｍ 

ワーク取り付け方法・・・バキュームクランプ 

ドレス軸・・・1軸 ブラシ・ダイヤモンドペレット対応 

       強制駆動 

制御方式・・・シーケンサ制御 

操作パネル・・液晶タッチパネル 

その他・・・耐薬液腐蝕対応 
        

 


